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Leica共焦点レーザー顕微鏡

POWER
SEE MORE

POTENTIAL
DISCOVER MORE

PRODUCTIVITY
DO MORE

オンラインセミナー
日時：2021年6月14日（月）13:00～14:00
講師：ライカマイクロシステムズ株式会社 五十嵐 健
内容：Leica Stellaris最新テクノロジーのご紹介

デモンストレーション
日時：2021年6月29日（火）～7月2日（金）
会場：ウエスト5号館 311実験室

申込：右のQRコードより、お申し込みください

（お問い合わせ）

九州大学大学院農学研究院 研究教育支援センター 担当：奥川

TEL：092-802-4801 or 4802 Email : okugawa@agr.kyushu-u.ac.jp

申込締切
セミナー 6月13日（日）
デモ 6月24日（木）

農学研究院研究教育支援センター 主催

※Microsoft Teamsを使用します

※新型コロナウイルス感染症対策のため完全予約制とさせて頂きます

http://www.agr.kyushu-
u.ac.jp/shien/form/210614.html

http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/shien/form/210614.html


STELLARIS ８

Leica共焦点レーザー顕微鏡

See More・・・より明るく、より精細に
Power HyD Familyは更に高い感度と低いダークノイズにより非常に弱いシグナルでも可視化します。

機器についてのご相談、ご不明点等は下記までお問い合わせください。

STELLARIS HyD S vs SP8 HyD in photon counting mode (CW)

DISCOVER MORE・・・サンプルから新しい次元の情報を抽出する為に
革新的なイメージングモード TauSenseについてご紹介させて頂きます。

スペクトル情報を利用せずにDye Separation

ライカマイクロシステムズ株式会社
福岡セールスオフィス 堀 泰介
TEL: 090-2528-1456
E-mail: taisuke.hori@leica-microsystems.co.jp

tel:090-2528-1456
tel:090-2528-1456
mailto:taisuke.hori@leica-microsystems.co.jp

